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Agli Studenti
Ai Docenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Progetto “Controluce” - Laboratorio di Fotografia e Comunicazione dell’immagine

Si comunica che il giorno 31 ottobre 2024, alle ore 14.30 in aula 0B03 partirà il progetto

Controluce, un laboratorio di composizione e narrazione fotografica.

Il corso è rivolto a tutte le studentesse e tutti gli studenti e prevede sia l’acquisizione delle

conoscenze di base del linguaggio fotografico che la fotografia come strumento di indagine

(reportage, ritratto e autoritratto).

Gli incontri, della durata di 2 ore ciascuno, saranno articolati nei seguenti 4 moduli:

1 LA COMPOSIZIONE E LA NARRAZIONE FOTOGRAFICA

2 LA STAMPA IN CIANOTIPIA

3 LA SALA POSA E L’ARTE DEL RITRATTO

4 LA POST PRODUZIONE DIGITALE

Le comunicazioni ed i laboratori si svolgeranno in incontri di 2 ore circa in orario pomeridiano e

secondo il seguente calendario:
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INCONTRI DATA ORARIO MODULO

1° 31 ott

Giovedì

14.30-16:30 Introduzione al linguaggio fotografico e composizione

dell’immagine

2° 14 nov

Giovedì

14.30-16:30 La tecnica di base: esposizione (ISO, tempi e

diaframmi)

3° 5 dic

Giovedì

14.30-16:30 Revisione foto

La narrazione fotografica I

4° 19 dic

Giovedì

14.30-16:30 Revisione foto

La narrazione fotografica I

5° 23 gen

Giovedì

14.30-16:30 La sala posa: schemi di luce base

Post produzione digitale

6° 30 gen

Giovedì

14.30-16:30 La narrazione del sé

La sala posa

7° 20 feb

Giovedì

14.30-16:30 La narrazione del sé

La sala posa

8° 27 feb

Giovedì

14.30-16:30 La narrazione del sé nell’autoritratto

Luce esterna

9° 20 mar

Giovedì

14.30-16:30 Laboratorio di cianotipia

10° 27 mar

Giovedì

14.30-16:30 Laboratorio di cianotipia

11° 10 apr

Giovedì

14.30-16:30 Post produzione

Si precisa che il numero massimo di partecipanti è fissato a 16 studenti.

Le iscrizioni al corso dovranno pervenire alla mail del docente referente:
arianna.bonelli@liceovolterra.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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